Opublikowano dnia 2 marca 1963 r.

; ?aientowsge

LA B

POLSKIE] RZECZYPOSPOLITE] LUDOWE])
OPIS PATENTOWY

— —

Nr 46679

Kl. 42 ¢, 35/10
K]. internat. G 01 c

Institut fur Regelungstechnik*)

Berlin, Niemiecka Republika Demokratyczna

Urzédienie pomiarowe do ustalania dokladnoSci stabilizacji aparatury
zyroskopowej

Patent trwa od dnia 28 lipca 1961 r.

Pierwszenstwo: 21 kwietnia 1961 r. (Niemiecka Republika Demokratyczna)

Wynalazek dotyczy urzadzenia pomiarowego
do ustalania dckladno$ci stabilizacji aparatury
zyroskopowej, na przykld® w pojazdach po-
wietrznych. W statkach morskich dokladno$é
stabilizacji aparatury zyroskopowej mozna usta-
li¢, jak wiadomo, za pbmoca lunety stabilizowa-
nej przez zyroskop, przez obserwacje granicy

widnokregu (horyzoniu), ustalajge kazdorazowo .

linie horyzontu. Dla ustalenia dokladnosci sta-
bilizacji aparatury zyroskopowej w pojazdach
powietrznych sposdb ten mozina zastosowaé tyl-
ko w pewnych warunkach, a mianowicie tylko
ponad morzem.

Azeby jednak moéc pomierzyé stabilizacje ho-
ryzontu i kursu pojazdéw powietrznych ponad
ladem i morzem, potrzebne s3 urzgdzenia mie-
rzace z najwiekszg dokladnoscig i pozwalajgce

*) Wlasciciel patentu oéwiédczyt, ze tworca
wynalazky jest ini. Heinz Niirnberg.
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10zpoznac¢ odchylenia od kierunku pélnoc—po--
ludnie i od pionu, rzedu 0,1°, przy czym jako
punkt odniesienia powinno stuzyé stonce, to
znaczy jegopozorna droga wykonywana aa sku-
tek ruchu ziemi, a dla poréwnania sluzy zmia-
na kursu .i polozenia centrali okreslajgcej polo-
zenie, utworzonej przez zyroskopy, gdyz pozio-
my ruch slonca mozna obliczyé z wystarczajgca
dokladnoscig. ’

Rozwigzanie tego zadania nastepuje wedlug
wynalazku za pomocg urzgdzenia pomiarowego,
ktorego obudowa zblizona do trapezu stuzy ja-
ko no$nik czlonéw cdbijajgcych, a swa podsta-
wg umieszczona jest wahadlowo na znanej cen-
trali okreslajacej polozenie i skladajgcej sie z
przyrzgdow zyroskopowych, ponad jej osig ,,Z%
z mozliwosciag wahan wzgledem tej osi o £ 15°
tak, ze plamka Swietlna odbita od zwierciadla
skierowanego na slonce, po przejsciu przez so-:
czewke i przez zwierciadlo sluzace jako czlon



odwracajgcy odbija sie na pfzezroczystej folii
podobnej do papieru milimetrowego, zaopatrzo-

nej w wykreslong krzywg i skale stopni, przy -
czym za pomocg kamery fotograficznej wyliczo-
na i naniesioha na te folie droga storica porow-

nywana jest z rzeczywiscie utrzymywana droga
zakreslong przez punktowa plamke §wietlng fo-
tograficzng w ustalonych odstepach czasu razem
z nieuwidocznionym zegarem tak, ze porowna-
nie to stanowi miare utrzymania wzglednie od-
chylenia od wyliczonej drogi. B

Istota wynalazku objasniona jest blizej przy-
kladowo na podstawie rysunku.

Obudowa zblizona ksztaltem do trapezu ra-
zem ze swymi czlonami optycznymi jest zamon-
towana podstawg na znanego typu centrali o-
kreslajgcej polozenie, przy czym za pomocg ko-
la zebatego -6 moze sie ona poruszaé¢ wokol osi

»Z“ umieszczonej w umocowaniu 7 iak, ze mo- .

zliwe jest nastawienie tej obudowy z jej czlo-
nami, optycznymi - odpowiednio do polozenia
stonca. Wewnatrz obudowy, dokladnie ponad

osig ,,Z“ centrali, umieszczone jest zwierciadlo

chwytajace 1, ktérego kat nachylenia odpowia-
dajacy polozemiu slonca nastawiaé¢é mozna za
pomocyg skali umieszczonej na zewnatrz obudo-
wy. Promieniowanie slonca padajgce na zwier-
ciadlo 1 w kierunku strzalki, skupiane jest przez
soczewke 2 w ten sposob, ze powstaje plamka
swietlna, ktéra pada na przezroczystg folie 5
(powierzchnia pomiarowa) po uprzednim odbiciu
od nastawionego zwierciadla odchylajacego 3
i od drugiego zwierciadla odchylajacego 4,
umocowanego powyzej podstawy w obudowie.
Na tej przezroczystej folii 5§ urzadzenia pomia-
rowego centrali okrelajgcej polozenie wediug

uwidocznionego przykladu mierzona jest w kie-’

runku pionowym dokladnosé stabilizacji wzgle-
dem osi ,,y“, gdy lot odbywa sie w kierunku

polnoc—poludnie lub potudnie—pébinoc. Przy
kursie wschéd—zachéd lub zachéd—wschod za-
chodzi pomiar wzgledem osi ,,x*.

Przy wszystkich kursach na folii 5 mierzcna
jest dokladnoéé stabilizacji centrali w kierunku
poziomym wzgledem osi ,,Z“.

Folia 5 posiada podzialke w stopniach dla
obu osi kierunkowych, pozwalajgcg ustalié
odchylenia od rzeczywistego kursu i pionu z
dokladnoscig do 0,1°:

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie pomiarowe do ustalania dokladno-
Sci dzialania aparatury zyroskopowej, znamien-
ne tym, ze sklada si¢ ono z obudowy o ksztalcie
trapezu, ktoérej plaszczyzna podstawy wychylna
o * 15° wzgledem osi (,,Z“) aparatury zyrosko-
powej jest nosnikiem wspdélirodkowo wzgledem
osi (,,Z°) umieszczonego i dajgcego sie nastawiaé
w kierunku slonca zwierciadla (1) i soczewki (2),
umieszczonej pomiedzy tym zwierciadlem a in-

" nym zwierciadlem (3), natomiast gérna' wewne-

trzna powierzchnia obudowy jest zaopatrzona
w zwierciadlo (4) sluzace jako element odbija-
jacy promienie $wietlne w Kierunku przezro-
czystej folii (5), majacej siatke podobng do siat-
ki papieru milimetrowego, ktérej obie wspé6l-
rzedne s wyskalowane w stopniach, przy czym
odchylenie rzuconego mna folie obrazu slofica, w
postaci plamki $wietlnej od toru slonca nary-
sowanego na folii odpowiednio do zalozonego
programu lotu jest miarg dwoch wartosci po-
miarowych, ktére mozna odpowiednio odczytaé
na wspoéirzednych podzialki.
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Zastepca: dr Andrzej Au
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